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其他公开文献 US20170020553A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

超声波探头具有探头主体部。 弯曲延伸部在相对于探针主体部弯曲的状
态下向第一交叉方向侧延伸。 弯曲延伸部包括面对第一相交方向侧的第
一弯曲外表面和面对第二相交方向侧的第二弯曲外表面。 第一弯曲外表
面相对于纵向轴线朝向第一相交方向侧开始弯曲的第一弯曲开始位置相
对于第二弯曲外表面相对于第二弯曲外表面开始弯曲的第二弯曲开始位
置位于远端侧。 纵轴朝向第一交叉方向侧。
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